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Erwartungen sind auch eine Frage der Perspektive

Die Carl Zeiss SMT 

• ist Teil des ZEISS-Konzerns, 

• entwickelt und fertigt hochkomplexe Optiken und Systeme für die 
Halbleiter-Industrie,

• erwirtschaftet vorwiegend aus Deutschland mit ca. 6.200 Mitarbeitern 
(davon 30% in R&D) einen Umsatz von 2,8 Milliarden EUR.

Die Perspektive des Patentanmelders ist uns durchaus vertraut.

Auf das Einheitspatentgericht blicken wir aus der Perspektive eines 
Unternehmens, dessen Konkurrenten und Kunden beinahe ausschließlich 
außerhalb von Europa agieren.

Das Einheitliche Patentgericht wird daher für die Durchsetzung der Patente 
der Carl Zeiss SMT auf absehbare Zeit keine große Rolle spielen.
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Optische Lithographie – Schlüssel zur Chipherstellung
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• Alle brauchen Chips.

• Die elektronischen Schaltkreise 
mit Strukturen im Nanometer-
bereich werden mit optischer 
Lithographie erzeugt. 

• ASML beliefert die weltweite Chipindustrie mit Lithographie-Systemen. 

• ZEISS entwickelt und fertigt das gesamte optische System für ASML.

• Lithographie-Systeme sind an der Grenze des technisch machbaren. Wir erzeugen 
Strukturen von wenigen 10nm. Ein Grashalm wächst 40 nm pro Sekunde.

• Nach einer Produktentwicklung über viele Jahre sind konstruktive Änderungen (z.B. 
wegen später auftauchender Patentansprüche) nur mit immensem Aufwand und 
zeitlichem Vorlauf möglich, weil jede Änderung eine Vielzahl an Folge-änderungen 
nach sich zieht. 

• Die modernste Technologie (EUV) beherrschen ausschließlich ASML und ZEISS, 
bei den übrigen Systemen sind wir mit großem Abstand Weltmarktführer. 



Europa spielt in der Chipherstellung 
eine untergeordnete Rolle

• Lediglich 9% der Maschinen-Investitionen für 
Chipfabriken gingen 2022 nach Europa. Bei den 
besonders hochwertigen Maschinen von ASML liegt 
der Anteil sogar bei nur 2%.

• Massive staatliche Anstrengungen sollen die 
Abhängigkeit reduzieren.

• Trotzdem: So schnell wird sich nichts ändern.
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Geopolitische Relevanz von Hochleistungschips

• China möchte seine Abhängigkeit von Chip-Importen verringern.

• Westliche Regierungen dringen auf Sicherung des technologischen 
Vorsprungs

• Die fortschrittlichsten Chipfertigungsmaschinen dürfen nicht mehr nach China exportiert werden.

• Plötzlich sind wir in der Politik angekommen.
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Unser Blick auf das Patentsystem

• Wir haben keine Wettbewerber in Europa und kaum Kunden.  Als in Deutschland produzierendes Unternehmen 
unterliegen wir selbst aber uneingeschränkt der deutschen und europäischen Gerichtsbarkeit.

• Unsere asiatischen Wettbewerber agieren aus dem Schutz einer deutlich weniger „scharfen“ Gerichtsbarkeit 
(lange Verfahrensdauern, Unterlassung nur im Ausnahmefall). 

• Wir können unsere Technologie nicht offenlegen und sind zur Geheimhaltung gezwungen. Daher können wir uns 
nur eingeschränkt durch eigene Publikationen vor Schutzrechten Dritter schützen.

• Unsere Technologien sind hochspezialisiert und komplex. Entsprechend hoch ist der Anteil an erteilten Patenten 
mit berechtigten Zweifeln an der Rechtsbeständigkeit.

Wir sehen das deutsche Patentsystem als Bedrohung und als Standortnachteil. 
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Unsere Erwartungen an das Einheitliche Patentgericht 

• Sorgfältige Prüfung der Rechtsbeständigkeit vor Verletzungsurteil:

o Keine Bifurkation.

o Bewusstsein, dass die Prüfung vor Patenterteilung nie die gleiche Sorgfalt erreichen kann wie wenn Top-Experten ohne 
enge Zeitvorgabe zur Verfügung stehen.

o Bewusstsein, dass der Prüfungsmaßstab für erfinderische Höhe sehr niedrig ist. Es ist nicht möglich, alle Facetten eines 
Produktes so zu veröffentlichen, dass kein Dritter später noch ein Patent bekommen kann. Insbesondere, wenn 
Geheimhaltung zwingend erforderlich ist.

• Zwingende Prüfung der Verhältnismäßigkeit vor Unterlassung: 

o Notwendigkeit einer Unterlassung muss vom Kläger begründet werden.

o Unterlassung nur, wenn der Schaden durch die Patentverletzung nicht monetär ausgeglichen werden kann.

• Vorbenutzung muss gestärkt werden:

o Vorbenutzung muss Veränderungen und Weiterentwicklungen zulassen (ein Weiterbenutzungsrecht für den Status-Quo vor 
Patentanmeldung ist wirtschaftlich wertlos).

o Die Maßstäbe zum Nachweis einer Vorbenutzung dürfen nicht höher sein als die Voraussetzungen für ein Patent.

• Sorgfalt vor Schnelligkeit. 
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